






























































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20020145698A1 公开(公告)日 2002-10-10

申请号 US09/894566 申请日 2001-06-28

[标]申请(专利权)人(译) 今井MASATO
远藤KAZUYUKI
内田寿

申请(专利权)人(译) 今井MASATO
远藤KAZUYUKI
内田寿

当前申请(专利权)人(译) 今井MASATO
远藤KAZUYUKI
内田寿

[标]发明人 IMAI MASATO
ENDO KAZUYUKI
UCHIDA TOSHIHISA

发明人 IMAI, MASATO
ENDO, KAZUYUKI
UCHIDA, TOSHIHISA

IPC分类号 G02F1/137 G02F1/1333 G02F1/1335 G02F1/1337 G02F1/139 G02F1/1339

CPC分类号 G02F1/133707 G02F1/133753 G02F2001/13712 G02F2001/133776 G02F2001/133742

优先权 2000197622 2000-06-30 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

通过利用轴对称取向，可以改善液晶显示装置的取向。液晶显示装置包
括一对基板，它们彼此面对地设置，其间具有预设的间隙，保持在间隙
中的液晶，用于向液晶施加电场以改变其取向状态的单元，在沿着至少
一个基板进行细分中获得的每个小尺寸区域中形成的壁结构，用于在施
加电场时轴向对称地定位位于每个小尺寸区域中的液晶，并且在每个中
形成凹槽结构。小尺寸区域，适于与壁结构配合调节液晶的轴对称取
向。
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